KOMORA MODUtOWA DO BADAN | PILOTOWYCH
WDROZEN PROCESOW PVD | CVD

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

Modutowe stanowisko badawcze z komorg prézniowg o zmiennej
konfiguracji do badan proceséw PVD i CVD oraz pilotowych wdrozen
technologii przemystowych jest urzadzeniem badawczym o elastycz-
nej, modutowej budowie przeznaczonym do konfiguracji uktadéw
doswiadczalnych i technologicznych realizujacych prézniowe techno-
logie plazmowe. Modutowa budowa czesci mechanicznej urzadzenia
pozwala na zestawianie specjalnych uktadéw badawczych, sktadaja-
cych sie z nastepujacych wymiennych modutéw funkcjonalnych:
= komora prézniowa o wybranym ksztatcie i wyposazeniu

w zestaw okien i przytaczy, pozwalajacy na oprzyrzadowanie

jej w wymagany zestaw aparatury technologicznej, sterujacej

i pomiarowe;j,

wewnetrzny system lokalizacji podtozy o zadanej kinematyce

i geometrii dostosowany do rozmiaréw, licznosci i wymaganego

sposobu ekspozycji wsadu,

zestaw aparatury przeznaczonej do emisji czasteczek osadzanych

materiatow (zrédta tukowe, magnetrony, wyrzutnia elektronéw itp.),

zestaw pompowy do wysokiej proézni z przytagczem o srednicy

400 mm o konstrukgji i zasadzie dziatania odpowiadajacej

wymaganiom srodowiska przeprowadzanego procesu.

Wchodzacy w skfad urzadzenia zestaw zespotéw aparaturowych sta-
nowi baze do budowy specjalnych, unikatowych ukfadéw badaw-
czych i technologicznych do realizacji eksperymentéw z zakresu pla-
zmowych technik PVD i CVD. Moze on by¢ rozwijany i rozbudowywany
o nowe moduly i aparature, ktérych wykorzystanie bedzie wynikato
z podejmowania nowych kierunkéw badan w obszarze technologii
prézniowych.

Jednym z modutéw urzadzenia jest system ,load-lock” z manipulatorem liniowym
przeznaczony do wprowadzania i wydostawania z wnetrza komory prézniowej prébek
obrabianych podtozy bez koniecznosci jej zapowietrzania i otwierania.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary komory: 600 x 600 x 600 mm,

Wyposazenie komory:

= zestaw przyfaczy z elektrycznie sterowanymi przestonami do mocowania zrodet plazmy,

= dolny przepust obrotowy do napedu systemu pozycjonowania podtozy,

= gorny przepust obrotowy z przestong do ekranowania wybranych fragmentéw komory,

= wymienna sciana komory z przytagczem @300 mm i czterema przytagczami @100 mm,

= przyfacza procesowe ISO 25 i pompowe ISO 400 oraz grzatka rezystancyjna 4 kW,

= autonomiczna sekcja prozniowa do wymiany detali bez zapowietrzania komory load-lock”z manipulatorem.
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